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プラズマ・核融合学会誌
第９７巻第９号
２０２１年９月

解 説 機能性被覆によるトリチウム透過低減技術の進展

‐より安全で高効率な核融合炉をめざして‐ 近 田 拓 未 ４９３

解 説 高温超伝導体の数値電磁界解析 ‐高性能解析技術の開発と応用‐ 高 山 彰 優 ５００

小 特 集 先端デバイス構造を実現する超絶ドライエッチング技術の最前線

１．はじめに 石 川 健 治，竹 田 圭 吾 ５０８

２．シリコン絶縁膜材料における原子層エッチングの予測・制御技術

久保井信行，小 林 正 治，辰 巳 哲 也 ５１１

３．窒化物半導体プラズマエッチングにおける原子層反応制御と低ダメージプロセス

堤 隆 嘉，石 川 健 治，近 藤 博 基，関 根 誠，堀 勝 ５１７

４．難エッチング材料に対する原子層エッチング反応解析

伊 藤 智 子，唐 橋 一 浩，浜 口 智 志 ５２２

５．反応性プラズマを用いた高アスペクトホールエッチングプロセス

大 村 光 広，橋 本 惇 一，林 久 貴 ５２８

６．おわりに 石 川 健 治，竹 田 圭 吾 ５３４

研 究 論 文 経済とCOVID-19 感染症対策を両立させるために

‐SIR モデルと制御核融合の数式の類似性を用いて‐ 御手洗 修，柳 長 門 ５３９

Plasma and Fusion Research 掲載論文アブストラクト ５５１

インフォメーション

ITERだより�
【会議報告】オンラインイベント「対話×科学」

【人事公募】

５５２

本 会 記 事

代議員候補者推薦のお願い

５５９

編 集 後 記

表紙の絵
大型ヘリカル装置内のプラズマをトーラス方向に分割する曲面群（白およびグレー）．上段と下段はそれぞれトーラス方向および上方からの
鳥瞰図を，最外殻磁気面（青），真空容器（橙），ダイバータ（赤）とともに表している．この曲面群は平衡磁場に対して垂直になるように
数値最適化によって決定される．この曲面上に形成した非構造格子系を用いることで，大型ヘリカル装置の内部全体（炉心および周辺プラ
ズマ）を対象にしたジャイロ運動論シミュレーションが可能になると期待される．
（Toseo MORITAKA et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 16, 2403054 (2021) http://www.jspf.or.jp/）
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